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幅広い供給圧力範囲で必要な真空圧力を発生できる新型ノズル幅広い供給圧力範囲で必要な真空圧力を発生できる新型ノズル

幅広い供給圧力範囲で吸込流量、消費流量の調整が可能に幅広い供給圧力範囲で吸込流量、消費流量の調整が可能に

サイクロンフィルタで吸引した異物を分離し目詰まりを防止サイクロンフィルタで吸引した異物を分離し目詰まりを防止
電磁弁、圧力センサを本体内部に格納、断線や接触を防止電磁弁、圧力センサを本体内部に格納、断線や接触を防止

電磁弁制御機能付き省エネ圧力センサを標準搭載電磁弁制御機能付き省エネ圧力センサを標準搭載

ワイドレンジノズルを搭載

形式番号 定格圧力範囲
[MPa]

到達真空圧力
[kPa]

吸込流量
[L/min(ANR)]

空気消費流量
[L/min(ANR)]

NCV�-�M-�� �.� ～ �.� -�� �� ��

ワイドレンジエジェクタワイドレンジエジェクタ
NCV2 series
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1 ワイドレンジエジェクタ

幅広い供給圧力範囲で高い真空圧力（-80kPa）を発生できる
新型ノズル　ワイドレンジノズル　を搭載

他の機器との接触を考慮したスマートなデザイン

サイクロンフィルタを搭載、エレメントの交換サイクルを長期化

電磁弁制御機能付き圧力センサを搭載、電磁弁制御で省エネ化
シンク/ソース、NPN/PNP出力の切換が可能
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NCV2-1M-70

吸込流量

空気消費流量

到達真空圧力

供給口

吸込口
フィルタ

真空発生用電磁弁

M8コネクタ破壊流量調整ニードル

幅広い供給圧力範囲　で　吸着に必要な到達真空圧力（-80kPa 以上）　を維持できるため、
吸込流量と空気消費流量の調整が可能となり、ノズル選定、および選定後のエジェクタ変更が不要になります。
また、脈動などの供給圧力の変動に対しても、定格圧力範囲が広いため真空圧力を安定させる事が可能です。

空気消費流量を減らすために
供給圧力を下げたいが
到達真空圧力も低下して
吸着力が不足する

吸着時間を短くするために
吸込流量を増やしたいが
供給圧力を上げても
吸込流量が増えない

従来のノズル

採用後エジェクタの変更が必要に・・・

ワイドレンジノズルNCV2-1M-70

排気口 サイレンサ（カバー）

排気口

電磁弁制御
機能付き圧力センサ

マスタバルブ

真空破壊用電磁弁

マスタバルブ

空気圧記号図
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エジェクタを制御する圧力センサや電磁弁を本体内部に格納することで断線のリスクを減らします。
また、配線部を一面に集中させる事で、配線が他の機器やチューブなどとの引っ掛かりを防止します。

フィルタケースで旋回流を発生させ遠心力
により異物（ゴミ）と空気を分離します。
エレメントの目詰まりを低減させる事で、
交換サイクルを長期化することができます。

サイレンサは消音材不使用
のため、目詰まりによる
性能低下は起こりません

電磁弁制御
機能付き圧力センサ 固定板

真空破壊用電磁弁

真空発生用電磁弁

吸込エアー 排気エアーフィルタケース
サイレンサ（カバー）

フィルタエレメント
SC3-FE

フィルタキャップ

同一ろ過面積の従来機種（SC3）とのフィルタ性能比較結果（同じ量の試験粉を吸わせた後の性能変化値のグラフ）

真空圧力
供給エア

＋

－

吸着/破壊
指令信号 OFF

ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

真空破壊
電磁弁
真空発生
電磁弁

真空圧力下限値

設定真空圧力

吸着/破壊
確認出力

電磁弁制御で
エア消費量を削減

吸着/破壊指令信号のみで高効率に制御できます

電磁弁制御機能なしの消費エア

付属：M8コネクタケーブル（2m）
　茶：24V
　白：吸着/破壊指令信号
　青：0V
　黒：吸着/破壊確認信号（OUT）

電磁弁制御機能付き圧力センサ（MVS-202）

注）供給圧力�.��[MPa]付近で到達真空圧力の脈動現象が発生しますので、到達真空圧力が安定する仕様としての定格圧力範囲は�.�～�.�[MPa]です。

NCV2配線イメージ
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ワイドレンジエジェクタ 2

幅広い供給圧力範囲で高い真空圧力（-80kPa）を発生できる
新型ノズル　ワイドレンジノズル　を搭載

他の機器との接触を考慮したスマートなデザイン

サイクロンフィルタを搭載、エレメントの交換サイクルを長期化

電磁弁制御機能付き圧力センサを搭載、電磁弁制御で省エネ化
シンク/ソース、NPN/PNP出力の切換が可能
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NCV2-1M-70

吸込流量

空気消費流量

到達真空圧力

供給口

吸込口
フィルタ

真空発生用電磁弁

M8コネクタ破壊流量調整ニードル

幅広い供給圧力範囲　で　吸着に必要な到達真空圧力（-80kPa 以上）　を維持できるため、
吸込流量と空気消費流量の調整が可能となり、ノズル選定、および選定後のエジェクタ変更が不要になります。
また、脈動などの供給圧力の変動に対しても、定格圧力範囲が広いため真空圧力を安定させる事が可能です。

空気消費流量を減らすために
供給圧力を下げたいが
到達真空圧力も低下して
吸着力が不足する

吸着時間を短くするために
吸込流量を増やしたいが
供給圧力を上げても
吸込流量が増えない

従来のノズル

採用後エジェクタの変更が必要に・・・

ワイドレンジノズルNCV2-1M-70

排気口 サイレンサ（カバー）

排気口

電磁弁制御
機能付き圧力センサ

マスタバルブ

真空破壊用電磁弁

マスタバルブ

空気圧記号図
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エジェクタを制御する圧力センサや電磁弁を本体内部に格納することで断線のリスクを減らします。
また、配線部を一面に集中させる事で、配線が他の機器やチューブなどとの引っ掛かりを防止します。

フィルタケースで旋回流を発生させ遠心力
により異物（ゴミ）と空気を分離します。
エレメントの目詰まりを低減させる事で、
交換サイクルを長期化することができます。

サイレンサは消音材不使用
のため、目詰まりによる
性能低下は起こりません

電磁弁制御
機能付き圧力センサ 固定板

真空破壊用電磁弁

真空発生用電磁弁

吸込エアー 排気エアーフィルタケース
サイレンサ（カバー）

フィルタエレメント
SC3-FE

フィルタキャップ

同一ろ過面積の従来機種（SC3）とのフィルタ性能比較結果（同じ量の試験粉を吸わせた後の性能変化値のグラフ）

真空圧力
供給エア

＋

－

吸着/破壊
指令信号 OFF

ON

OFF
ON

OFF
ON

OFF
ON

真空破壊
電磁弁
真空発生
電磁弁

真空圧力下限値

設定真空圧力

吸着/破壊
確認出力

電磁弁制御で
エア消費量を削減

吸着/破壊指令信号のみで高効率に制御できます

電磁弁制御機能なしの消費エア

付属：M8コネクタケーブル（2m）
　茶：24V
　白：吸着/破壊指令信号
　青：0V
　黒：吸着/破壊確認信号（OUT）

電磁弁制御機能付き圧力センサ（MVS-202）

注）供給圧力�.��[MPa]付近で到達真空圧力の脈動現象が発生しますので、到達真空圧力が安定する仕様としての定格圧力範囲は�.�～�.�[MPa]です。

NCV2配線イメージ
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3 ワイドレンジエジェクタ

形式番号

➀ ➁ ➂
NCV�-�M-��
➀ノズル本数
� １本

➁ノズル形態
M マルチステージ（流量多段形ノズル）

➂最大吸込流量（供給圧力�.�MPa時）
�� �� [L/min(ANR)]

CODE 形式番号
NCV�-�M-�����������

質量注１）

��� g
注１）エジェクタ本体質量���[g]、付属品M�コネクタケーブル質量��[g]

形式番号一覧表・質量

仕様

単位 NCV�-�M-��
ノズルタイプ 流量多段形ノズル（３段）

無給油圧縮空気
℃

MPa

使用流体
� ～ ��℃（但し、凍結なき事）使用温度範囲

�.� ～ �.�使用圧力範囲
MPa �.� ～ �.�定格圧力範囲
kPa -��到達真空圧力注１）

L/min(ANR) ��最大吸込流量注２）

L/min(ANR) ��最大空気消費流量注２）

L/min(ANR)

μm
mm�

���最大真空破壊流量注３）

常時閉供給空気流路状態
搭載真空保持逆止弁
���フィルタ平均孔径

W

����フィルタろ過面積
∅� チューブ用プッシュイン継手供給口
∅� チューブ用プッシュイン継手真空口

�.�消費電力
M� コネクタケーブル（�m）付属品

ゼロリセット方法

センサー部名称

M� コネクタ

破壊流量
調整ニードル

フィルタ
止めねじ

供給口

フィルタ

真空口

真空圧力表示

NCV�-�M-��

注１）供給圧力�.３～�.�MPa時の到達真空圧力です。
注２）供給圧力�.�MPa時の性能です。
注３）供給圧力�.�MPa、破壊流量調整ニードルが全開時の性能です。

搭載電磁弁仕様

単位 CKV���-�E
弁構造 ３ポート直動ポペット弁

DC��
±��

定格電圧 V
％

W(mA)
許容電圧変動

�(��)消費電力（電流値）
B 種相当絶縁クラス

ノンロック式手動操作
LED・ダイオード表示・サージキラー

電気回路図

主
回
路

シンク/ソース

ソフトウエア切換

NPN/PNP

ソフトウエア切換

（１：茶）+��V

（２：赤）　　　
（１：使用しません）　　　

（３：黒）　　　

（４：赤）　　　

（５：黒）　　　

（２：白）吸着指令信号
　設定に応じて+��Vまたは�Vに接続
　（初期設定値はシンク入力）

（３：黒）吸着/破壊確認信号（OUT�）
　設定に応じて+��Vまたは�Vに接続
　（初期設定値はNPN出力）
（４：青）�V

LOAD
MAX.���mA

DC��V±��％

またはTR

真空発生
電磁弁

真空破壊
電磁弁

－

＋

＋

－

VAC

OUT

kPa

デジタル表示（３桁赤色 LED）

OUT：出力動作表示 LED（赤色）注５）

VAC：吸着動作表示 LED（緑色）注６）

注５）OUT出力時に点灯します。
注６）吸着動作時に点灯します。

▲UP キー

■SET キー

▼DOWN キー

■SET キーを � 秒以上押し続け、表示値が「�」と
表示されるとゼロリセットが完了します。
真空口を大気圧状態 ±�％ F.S. 以内にして行ってくだ
さい。

OUT

VACkPa

OUT

VACkPa

■SET キー
� 秒以上押す

付属品：M8コネクタケーブル（2m）
MPS-ACCL8

真空発生/真空破壊用電磁弁
CKV010-4E

茶：+24Ｖ
青：0V
白：吸着/破壊指令入力
黒：吸着/破壊確認出力（OUT1）

搭載センサ仕様

単位 MVS-���-E-NCV-B
適用流体

項目
非腐食性、不燃性ガス、空気

シリコンダイヤフラム
-��� ～ +���

検出部構造 ℃
定格圧力範囲 kPa

-��� ～ +���出力設定圧力範囲 kPa
�.�保証耐圧力 MPa

� ～ ��（結露無きこと）使用周囲温度 ℃
�� ～ ��（結露無きこと）使用周囲湿度 %RH

DC��V±��％電源電圧 V

�.�表示更新時間 s
�表示分解能 kPa

あり表示省エネ機能
ありピーク監視

��×��×��外形寸法 mm

あり吸着到達時間監視
あり破壊到達時間監視
ありゼロリセット機能
ありセキュリティロック機能

oP�/oP�/oP�吸着モード
PWM 制御による省エネ機能電磁弁省エネ機能

なしIO-Link 機能

φ�　�.�mm�　� 芯　�mケーブル仕様（制御用）
注１）初期設定はNPN出力設定です。設定で PNP出力への切換が可能です。
注２）初期設定はシンク入力設定です。設定でソース入力への切換が可能です。
注３）�～ ��℃、繰返し精度、温度特性、非直線性を含む

M�-�pin コネクタ
�pin BtoB コネクタ

�� 以下（電磁弁駆動電流含まず）消費電流 mA

±�.�　F.S. 以下注３）総合精度 %
ms

デジタルIN（吸着/破壊）

NPN または PNP O.C � 点注１）
スイッチ出力

出力形態
負荷電流

過電流保護
定格：���mA

� 桁 � セグメント LED　赤色
表示

デジタル表示

出力インジケータ

電気接続部 制御部
電磁弁駆動部

出力 ON/OFF：赤色 LED ON 時点灯
真空電磁弁 ON/OFF：緑色 LED

あり
無接点入力 � 点（ソース / シンク）注２）

スイッチ出力応答時間 �.� 以下
応差設定 可変

表示反転機能 あり

真空破壊用電磁弁
CKV���-�E

真空発生用電磁弁
CKV���-�E

電磁弁制御機能付き圧力センサ
MVS-���-E-NCV-B

固定板

ワイドレンジエジェクタ
Vacuum ejector

ワイドレンジエジェクタ
NCV2

NCV2Series



ワイドレンジエジェクタ 4

形式番号

➀ ➁ ➂
NCV�-�M-��
➀ノズル本数
� １本

➁ノズル形態
M マルチステージ（流量多段形ノズル）

➂最大吸込流量（供給圧力�.�MPa時）
�� �� [L/min(ANR)]

CODE 形式番号
NCV�-�M-�����������

質量注１）

��� g
注１）エジェクタ本体質量���[g]、付属品M�コネクタケーブル質量��[g]

形式番号一覧表・質量

仕様

単位 NCV�-�M-��
ノズルタイプ 流量多段形ノズル（３段）

無給油圧縮空気
℃

MPa

使用流体
� ～ ��℃（但し、凍結なき事）使用温度範囲

�.� ～ �.�使用圧力範囲
MPa �.� ～ �.�定格圧力範囲
kPa -��到達真空圧力注１）

L/min(ANR) ��最大吸込流量注２）

L/min(ANR) ��最大空気消費流量注２）

L/min(ANR)

μm
mm�

���最大真空破壊流量注３）

常時閉供給空気流路状態
搭載真空保持逆止弁
���フィルタ平均孔径

W

����フィルタろ過面積
∅� チューブ用プッシュイン継手供給口
∅� チューブ用プッシュイン継手真空口

�.�消費電力
M� コネクタケーブル（�m）付属品

ゼロリセット方法

センサー部名称

M� コネクタ

破壊流量
調整ニードル

フィルタ
止めねじ

供給口

フィルタ

真空口

真空圧力表示

NCV�-�M-��

注１）供給圧力�.３～�.�MPa時の到達真空圧力です。
注２）供給圧力�.�MPa時の性能です。
注３）供給圧力�.�MPa、破壊流量調整ニードルが全開時の性能です。

搭載電磁弁仕様

単位 CKV���-�E
弁構造 ３ポート直動ポペット弁

DC��
±��

定格電圧 V
％

W(mA)
許容電圧変動

�(��)消費電力（電流値）
B 種相当絶縁クラス

ノンロック式手動操作
LED・ダイオード表示・サージキラー

電気回路図

主
回
路

シンク/ソース

ソフトウエア切換

NPN/PNP

ソフトウエア切換

（１：茶）+��V

（２：赤）　　　
（１：使用しません）　　　

（３：黒）　　　

（４：赤）　　　

（５：黒）　　　

（２：白）吸着指令信号
　設定に応じて+��Vまたは�Vに接続
　（初期設定値はシンク入力）

（３：黒）吸着/破壊確認信号（OUT�）
　設定に応じて+��Vまたは�Vに接続
　（初期設定値はNPN出力）
（４：青）�V

LOAD
MAX.���mA

DC��V±��％

またはTR

真空発生
電磁弁

真空破壊
電磁弁

－

＋

＋

－

VAC

OUT

kPa

デジタル表示（３桁赤色 LED）

OUT：出力動作表示 LED（赤色）注５）

VAC：吸着動作表示 LED（緑色）注６）

注５）OUT出力時に点灯します。
注６）吸着動作時に点灯します。

▲UP キー

■SET キー

▼DOWN キー

■SET キーを � 秒以上押し続け、表示値が「�」と
表示されるとゼロリセットが完了します。
真空口を大気圧状態 ±�％ F.S. 以内にして行ってくだ
さい。

OUT

VACkPa

OUT

VACkPa

■SET キー
� 秒以上押す

付属品：M8コネクタケーブル（2m）
MPS-ACCL8

真空発生/真空破壊用電磁弁
CKV010-4E

茶：+24Ｖ
青：0V
白：吸着/破壊指令入力
黒：吸着/破壊確認出力（OUT1）

搭載センサ仕様

単位 MVS-���-E-NCV-B
適用流体

項目
非腐食性、不燃性ガス、空気

シリコンダイヤフラム
-��� ～ +���

検出部構造 ℃
定格圧力範囲 kPa

-��� ～ +���出力設定圧力範囲 kPa
�.�保証耐圧力 MPa

� ～ ��（結露無きこと）使用周囲温度 ℃
�� ～ ��（結露無きこと）使用周囲湿度 %RH

DC��V±��％電源電圧 V

�.�表示更新時間 s
�表示分解能 kPa

あり表示省エネ機能
ありピーク監視

��×��×��外形寸法 mm

あり吸着到達時間監視
あり破壊到達時間監視
ありゼロリセット機能
ありセキュリティロック機能

oP�/oP�/oP�吸着モード
PWM 制御による省エネ機能電磁弁省エネ機能

なしIO-Link 機能

φ�　�.�mm�　� 芯　�mケーブル仕様（制御用）
注１）初期設定はNPN出力設定です。設定で PNP出力への切換が可能です。
注２）初期設定はシンク入力設定です。設定でソース入力への切換が可能です。
注３）�～ ��℃、繰返し精度、温度特性、非直線性を含む

M�-�pin コネクタ
�pin BtoB コネクタ

�� 以下（電磁弁駆動電流含まず）消費電流 mA

±�.�　F.S. 以下注３）総合精度 %
ms

デジタルIN（吸着/破壊）

NPN または PNP O.C � 点注１）
スイッチ出力

出力形態
負荷電流

過電流保護
定格：���mA

� 桁 � セグメント LED　赤色
表示

デジタル表示

出力インジケータ

電気接続部 制御部
電磁弁駆動部

出力 ON/OFF：赤色 LED ON 時点灯
真空電磁弁 ON/OFF：緑色 LED

あり
無接点入力 � 点（ソース / シンク）注２）

スイッチ出力応答時間 �.� 以下
応差設定 可変

表示反転機能 あり

真空破壊用電磁弁
CKV���-�E

真空発生用電磁弁
CKV���-�E

電磁弁制御機能付き圧力センサ
MVS-���-E-NCV-B

固定板

ワイドレンジエジェクタ
Vacuum ejector

ワイドレンジエジェクタ
NCV2

NCV2Series



5 ワイドレンジエジェクタ

保守部品形式番号

SC�-FE
フィルタエレメント

NCV�-F
フィルタキット（ケース、エレメント、キャップのセット品）

形式番号一覧表・質量

��������� SC�-FE
CODE 形式番号 質量

�.�g

形式番号一覧表・質量

��������� NCV�-F
CODE 形式番号 質量

��g

MPS-ACCL�
M�コネクタケーブル（２m）

形式番号一覧表・質量

��������� MPS-ACCL�
CODE 形式番号 質量

��g

MC��-C���
➁MVS-��� センサ電磁弁接続用ケーブル

形式番号一覧表・質量

��������� MC��-C���
CODE 形式番号 質量

�g

固定ピン付属

SC�-T
➃プッシュイン継手

形式番号一覧表・質量

��������� SC�-T
CODE 形式番号 質量

�g

CKV���-�E
➂電磁弁

形式番号一覧表・質量

��������� CKV���-�E
CODE 形式番号 質量

��g

MVS-���-E-NCV-B
➀NCV� 交換用圧力センサ（MVS-���）

形式番号一覧表・質量

��������� MVS-���-E-NCV-B
CODE 形式番号 質量

��g

各種吸着モード

：吸着モード１動作（吸着保持動作）
吸着指令信号により真空電磁弁をONし、吸着を開始します。
真空度が設定値に達しOUT� が ONすると t�後に真空電磁弁
がOFF します。その後、真空度の低下があるとOUT� の OFF
点手前で再度真空電磁弁がONし、真空度を保持します。
（以降、ON/OFF を繰り返します。）
破壊指令信号により真空電磁弁をOFF し、t�後に
破壊電磁弁をONします。破壊電磁弁は bt間ONします。

：吸着モード２動作（真空電磁弁ワンタイム動作）
吸着指令信号により真空電磁弁は �回 ONし、吸着を開始し
ます。
真空度が設定値に達しOUT� が ONすると t�後に真空電磁
弁がOFF し、次の吸着指令信号まで真空電磁弁はONしませ
ん、破壊指令信号ON後 t�後に破壊電磁弁をbt間ONします。

：吸着モード３動作（真空電磁弁吸着指令信号連動動作）
吸着指令信号により真空電磁弁はONし、吸着を開始します。
OUT� の ON/OFF に関わらず、吸着指令信号がONの状態
では真空電磁弁もONし続けます。OUT� は真空度が設定値
に達するとONします。
破壊指令信号により、真空電磁弁をOFF し、t�後に
破壊電磁弁が動作開始し、bt間ONします。

大気圧

＋

－

吸着/破壊
指令信号

High
Low

破壊電磁弁
ＯＮ

ＯＦＦ

真空電磁弁
ＯＮ ＯＮ

吸着/破壊確認出力
　（ＯＵＴ１）

ＯＮ ＯＮ
ＯＦＦ

ＯＦＦ

吸着 破壊
t�

t� t�

ＯＮ（H-v）
P-v（ﾋﾟｰｸ監視値）

ＯＮ（H-d）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bt

大気圧

＋

－

吸着/破壊
指令信号

High
Low

破壊電磁弁
ＯＮ

ＯＦＦ

真空電磁弁
ＯＮ

吸着/破壊確認出力
（ＯＵＴ１）

ＯＮ ＯＮ
ＯＦＦ

ＯＦＦ

吸着 破壊
t�

t�

ＯＮ（Ｈ-ｖ）
Ｐ-ｖ（ﾋﾟｰｸ監視値）

ＯＮ（Ｈ-ｄ）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bt

大気圧

＋

－

吸着/破壊
指令信号

High
Low

破壊電磁弁
ＯＮ

ＯＦＦ

真空電磁弁
ＯＮ

吸着/破壊確認出力
（ＯＵＴ１）

ＯＮ ＯＮ
ＯＦＦ

ＯＦＦ

吸着 破壊
t�

ＯＮ（Ｈ-ｖ）
Ｐ-ｖ（ﾋﾟｰｸ監視値）

ＯＮ（Ｈ-ｄ）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bt

bt「破壊時間」破壊指令信号によって破壊電磁弁をON
する時間を設定します。�.�� ～ �.�� 秒が設定可能
です。�.�� 秒の次には At（自動）が表示されます。
At を設定した場合、破壊時のOUT� の ONと同期し
て破壊電磁弁をOFF します。（btは各吸着モード共
通です。）

t�「遅延時間」吸着時の真空度が設定値に達し、OUT�
が ONしてから真空電磁弁をOFF するまでの遅延時
間を設定します。�.�� ～ �.�� 秒が設定可能です。
（t�は吸着モードが �と �の場合に設定できます。）

t�「遅延時間 �」破壊指令信号の検出から破壊電磁弁を
ONするまでの遅延時間を設定します。�.�� ～ �.��
秒が設定可能です。（t�は各吸着モード共通です。）

注）詳細の設定方法は圧力センサMVS-���の取扱説明書をご確認ください。

注）供給口、真空口ともに同じ継手になります

注）真空発生、真空破壊用ともに同じ電磁弁になります
MC��-C���

赤

赤

黒

黒

���

���

Ｏリング付属

フィルタケース

フィルタエレメント

フィルタエレメント

フィルタキャップ

固定ねじ付属

1

23

4

NCV2内部構造

ワイドレンジエジェクタ
NCV2

ワイドレンジエジェクタNCV2Series



ワイドレンジエジェクタ 6

保守部品形式番号

SC�-FE
フィルタエレメント

NCV�-F
フィルタキット（ケース、エレメント、キャップのセット品）

形式番号一覧表・質量

��������� SC�-FE
CODE 形式番号 質量

�.�g

形式番号一覧表・質量

��������� NCV�-F
CODE 形式番号 質量

��g

MPS-ACCL�
M�コネクタケーブル（２m）

形式番号一覧表・質量

��������� MPS-ACCL�
CODE 形式番号 質量

��g

MC��-C���
➁MVS-��� センサ電磁弁接続用ケーブル

形式番号一覧表・質量

��������� MC��-C���
CODE 形式番号 質量

�g

固定ピン付属

SC�-T
➃プッシュイン継手

形式番号一覧表・質量

��������� SC�-T
CODE 形式番号 質量

�g

CKV���-�E
➂電磁弁

形式番号一覧表・質量

��������� CKV���-�E
CODE 形式番号 質量

��g

MVS-���-E-NCV-B
➀NCV� 交換用圧力センサ（MVS-���）

形式番号一覧表・質量

��������� MVS-���-E-NCV-B
CODE 形式番号 質量

��g

各種吸着モード

：吸着モード１動作（吸着保持動作）
吸着指令信号により真空電磁弁をONし、吸着を開始します。
真空度が設定値に達しOUT� が ONすると t�後に真空電磁弁
がOFF します。その後、真空度の低下があるとOUT� の OFF
点手前で再度真空電磁弁がONし、真空度を保持します。
（以降、ON/OFF を繰り返します。）
破壊指令信号により真空電磁弁をOFF し、t�後に
破壊電磁弁をONします。破壊電磁弁は bt間ONします。

：吸着モード２動作（真空電磁弁ワンタイム動作）
吸着指令信号により真空電磁弁は �回 ONし、吸着を開始し
ます。
真空度が設定値に達しOUT� が ONすると t�後に真空電磁
弁がOFF し、次の吸着指令信号まで真空電磁弁はONしませ
ん、破壊指令信号ON後 t�後に破壊電磁弁をbt間ONします。

：吸着モード３動作（真空電磁弁吸着指令信号連動動作）
吸着指令信号により真空電磁弁はONし、吸着を開始します。
OUT� の ON/OFF に関わらず、吸着指令信号がONの状態
では真空電磁弁もONし続けます。OUT� は真空度が設定値
に達するとONします。
破壊指令信号により、真空電磁弁をOFF し、t�後に
破壊電磁弁が動作開始し、bt間ONします。

大気圧

＋

－

吸着/破壊
指令信号

High
Low

破壊電磁弁
ＯＮ

ＯＦＦ

真空電磁弁
ＯＮ ＯＮ

吸着/破壊確認出力
　（ＯＵＴ１）

ＯＮ ＯＮ
ＯＦＦ

ＯＦＦ

吸着 破壊
t�

t� t�

ＯＮ（H-v）
P-v（ﾋﾟｰｸ監視値）

ＯＮ（H-d）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bt

大気圧

＋

－

吸着/破壊
指令信号

High
Low

破壊電磁弁
ＯＮ

ＯＦＦ

真空電磁弁
ＯＮ

吸着/破壊確認出力
（ＯＵＴ１）

ＯＮ ＯＮ
ＯＦＦ

ＯＦＦ

吸着 破壊
t�

t�

ＯＮ（Ｈ-ｖ）
Ｐ-ｖ（ﾋﾟｰｸ監視値）

ＯＮ（Ｈ-ｄ）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bt

大気圧

＋

－

吸着/破壊
指令信号

High
Low

破壊電磁弁
ＯＮ

ＯＦＦ

真空電磁弁
ＯＮ

吸着/破壊確認出力
（ＯＵＴ１）

ＯＮ ＯＮ
ＯＦＦ

ＯＦＦ

吸着 破壊
t�

ＯＮ（Ｈ-ｖ）
Ｐ-ｖ（ﾋﾟｰｸ監視値）

ＯＮ（Ｈ-ｄ）

ＯＦＦ

ＯＦＦ

bt

bt「破壊時間」破壊指令信号によって破壊電磁弁をON
する時間を設定します。�.�� ～ �.�� 秒が設定可能
です。�.�� 秒の次には At（自動）が表示されます。
At を設定した場合、破壊時のOUT� の ONと同期し
て破壊電磁弁をOFF します。（btは各吸着モード共
通です。）

t�「遅延時間」吸着時の真空度が設定値に達し、OUT�
が ONしてから真空電磁弁をOFF するまでの遅延時
間を設定します。�.�� ～ �.�� 秒が設定可能です。
（t�は吸着モードが �と �の場合に設定できます。）

t�「遅延時間 �」破壊指令信号の検出から破壊電磁弁を
ONするまでの遅延時間を設定します。�.�� ～ �.��
秒が設定可能です。（t�は各吸着モード共通です。）

注）詳細の設定方法は圧力センサMVS-���の取扱説明書をご確認ください。

注）供給口、真空口ともに同じ継手になります

注）真空発生、真空破壊用ともに同じ電磁弁になります
MC��-C���

赤

赤

黒

黒

���

���

Ｏリング付属

フィルタケース

フィルタエレメント

フィルタエレメント

フィルタキャップ

固定ねじ付属

1

23

4

NCV2内部構造

ワイドレンジエジェクタ
NCV2

ワイドレンジエジェクタNCV2Series



7 ワイドレンジエジェクタ

外形図・空気圧記号図

構造図

エジェクタ性能 真空破壊流量

P V
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��

��

��

��

��

��

��

��

��

���-���

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

-��

�
� �.� �.� �.� �.� �.� �.�

空
気
消
費
量
、
吸
込
流
量
[L
/m
in
(A
NR
)]

到
達
真
空
圧
力
[k
Pa
]

供給圧力[MPa]

NCV2-1M-70

到達真空圧力

吸込流量

空気消費流量

排気音量

応答速度（�Lタンクの吸出時間）

吸込流量 -真空圧力特性

�

��

���

���

���

���

���

�.� �.� �.� �.� �.� �.��.���.���.���.���.��

真
空
破
壊
流
量
[L
/m
in
(A
NR
)]

供給圧力[MPa]

NCV2-1M-70

真空破壊流量

注）調整ニードルが全開状態での真空破壊流量となります。
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供給口（継手）
フィルタ
真空口（継手）
排気口
本体
止めねじ
M8コネクタ
真空破壊用ポペット弁
真空発生用ポペット弁

材質
アルミ合金、ステンレス、FKM

-
PA、アルミ合金、NBR
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PBT
PBT

ユリア樹脂、鉄
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➈ -

材質表

➉ -
真空破壊制御用電磁弁⑪ アルミ合金、ステンレス、FKM、NBR
真空発生制御用電磁弁⑫ アルミ合金、ステンレス、FKM、NBR
カバー（サイレンサ）⑬ PBT
フィルタエレメント⑭ PVF
圧力センサ⑮ ABS、シリコーンゴム
ノズルキット⑯ PBT、アルミ合金、HNBR
固定板⑰ アルミ合金
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3
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10

11

12

13

NCV2-1M-70

注）掲載している性能データは当社条件による実測値のため仕様では
　　ありません、選定やご使用になる際の参考値としてご利用ください。
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外形図・空気圧記号図

構造図
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9 ワイドレンジエジェクタ

➄
➃

ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

シンク/ソース入力、NPN/PNP出力の切換方法取扱・使用上の注意

・本製品は防爆、耐水、耐塵仕様ではありません。爆発性ガ
ス、引火性ガスのある場所、また、腐食性のガスの雰囲気
では使用しないでください。液体や粉塵（細かい粒子状異
物）が本体内部に侵入しない様に対策してください。

・排気口に何かを被せたり、塞いだりしないでください。　
ボディとカバーの隙間から排気エアーがでますので、排気
抵抗となり真空性能が低下します。

警告！

・逆止弁を搭載しているため可動部品による寿命が存在しま
す。フィルタエレメントなしでの使用、薬品や高濃度のオ
ゾン、他の真空発生器と併用での使用、長時間吸引し続け
る使用など、逆止弁に負荷がかかかる使用方法は製品の寿
命を縮めます。

・機器の配線および機器のコネクタの抜き差しは予期せぬ誤
動作を防ぐため、供給圧力を大気解放状態、供給電源を
OFFにしてから行ってください。

・供給電源電圧はDC��V±��％をご使用ください、これを超
える電圧やAC���V以上の�次電源を繋ぐと焼損等の故障と
なります。

注意！

フィルタ交換方法

装置取付方法
・本体下部の取付穴を使用して、装置へネジ止めを行ってく

ださい。
　Ｍ４ボルトの場合、推奨締付トルクは�.�[N・m]です。

排気口

注）M� 六角穴付きボルトは付属しませんのでご用意ください。

取付穴∅�.�mm � 箇所

M� 六角穴付きボルト注）

・センサの設定変更をする場合は、配線前に変更するか、シ
ステムを停止した状態で行ってください、決して稼働中に
変更しないでください。

・初期設定はシンク入力、NPN出力設定です。

注意！

出力OUTの形態「n.o.」「n.c.」を
▲▼キーで変更し、■キーで設定
します。

真空電磁弁の作動方式を▲▼キーで
変更し、■キーで設定します。
本機は「Ｓｎｇ」で設定してください。

真空電磁弁の作動形態を▲▼キーで
変更し、■キーで設定します。
本機は「n.o.」で設定してください。

破壊電磁弁の作動形態を▲▼キーで
変更し、■キーで設定します。
本機は「n.o.」で設定してください。

吸着 /破壊指令の作動方式を
▲▼キーで変更し、■キーで設定
します。

出力タイプ「NPN」「PNP」を
▲▼キーで変更し、■キーで設定
します。

吸着 /破壊指令入力タイプを
▲▼キーで変更し、■キーで設定
します。

電源投入状態で■キーを押しながら
▲キーを押します。

出力OUTの形態表示
ノーマルオープン
ノーマルクローズ

出力タイプ表示
NPNオープンコレクタ出力
PNPオープンコレクタ出力

吸着 /破壊指令信号作動方式表示
High から Lowで吸着開始
Lowから High で吸着開始

吸着 /破壊指令信号入力タイプ表示
入力端子を �VにつなぐとON
入力端子を +��V につなぐとON

交互表示

OUT

VACkPa

➀フィルタ止めねじを回して外す。
➁板金部品を上にスライドさせて外す。
➂フィルタキットを引いて外す。

真空破壊流量調整
➀ロックナットを回して緩める。
➁マイナスドライバで破壊流量調整ニードルを回して流量を

調整する。
　反時計回し：破壊流量が増加
　　時計回し：破壊流量が減少
注）破壊流量調整ニードルを回し続けると止まる箇所があり

　ます。（真空破壊流量が最大もしくは最少の状態）　　
　それ以上無理に回すと破損の恐れがありますので、　　
　手で感触を確かめながら調整してください。

➂ロックナットを回して締め、真空破壊流量を固定する。

➃フィルタキャップを外す。
➄フィルタエレメントをピンセット等で取り出す。

➅フィルタケースをエアーブローで清掃する。
　注意）洗浄は水もしくは中性洗剤で行ってください。
　　　　エタノール等の有機溶剤は使用しないでください、

　　　フィルタケースにひびや割れが発生します。
　　　　フィルタケースにひび割れ等がある場合はフィルタ

　　　キットを購入して交換してください
➆新しいフィルタエレメントをフィルタケースに挿入する。
➇フィルタキャップをフィルタケースに取り付ける。

➈本体にフィルタキットを挿入する。
➉板金部品を取り付ける
⑪フィルタ止めねじで固定する。

➂

➀

➁
フィルタ
止めねじ

フィルタキャップ

フィルタエレメント
SC3-FE

フィルタケース

フィルタキット
NCV-F
・フィルタケース
・フィルタエレメント
・フィルタキャップ
のセット品になります。

注２）奥まで挿入する

フィルタエレメント

フィルタキット注１）

注１）固着して外しにくい場合はラジオペンチで
　　　引き出してください。
　　　Ｏリングにグリスを塗布すると改善されます。

板金部品

➈

⑪

➉
フィルタ
止めねじ

フィルタキット注３）

注３）凹部が水平になる様に挿入してください
　　　垂直に取付すると取外が難しくなります。

凹部

板金部品

➆ 注２） ➇

破壊流量調整
ニードル

破壊流量
減少

破壊流量
増加

ロックナット

➁ ➁

➀

ロックナット
➂

ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項 ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項

ワイドレンジエジェクタ
NCV2

ワイドレンジエジェクタNCV2Series
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➄
➃
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「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
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・排気口に何かを被せたり、塞いだりしないでください。　
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警告！
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OFFにしてから行ってください。
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注２）奥まで挿入する

フィルタエレメント

フィルタキット注１）

注１）固着して外しにくい場合はラジオペンチで
　　　引き出してください。
　　　Ｏリングにグリスを塗布すると改善されます。

板金部品

➈

⑪

➉
フィルタ
止めねじ

フィルタキット注３）

注３）凹部が水平になる様に挿入してください
　　　垂直に取付すると取外が難しくなります。

凹部

板金部品

➆ 注２） ➇

破壊流量調整
ニードル

破壊流量
減少

破壊流量
増加

ロックナット

➁ ➁

➀

ロックナット
➂

ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項 ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項

ワイドレンジエジェクタ
NCV2

ワイドレンジエジェクタNCV2Series
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ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

内装部品交換方法

・内部保守部品の交換はすべての配線を取り外した状態で作
業を行ってください。予期せぬ誤動作をする恐れがありま
す。装置から取外して行うことを推奨します。

●内装部品交換（カバー取付取外）
➀フィルタ止めねじを回して外す。
➁板金部品を上にスライドさせて外す。
➂カバーをスライドさせる。
注）カバーを完全に外すと本体に戻すのが難しいため、
　　必要な範囲までスライドさせると作業が楽になります。

➃内装部品交換後、カバーをストッパーにあたるまで戻す。
➄カバーの上を持ち上げながら引いて、本体に合致させる。
注意）指やケーブルの挟み込みに気を付けてください。

➅板金部品を取り付ける。
➆フィルタ止めねじで固定する。

注意！

フィルタ
止めねじ

ストッパ

板金部品

M8コネクタ

ナット
対辺10mm

＋皿子ねじ

カバー

➀

➁
➂

➀

➁

➃➂

➃ ➄カバーを持ち上げて引く
　注意）挟み込み注意

➆

➅

フィルタ
止めねじ

板金部品

圧力センサ交換手順
●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀M�コネクタのナットを外す。

●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀圧力センサを固定している＋皿子ねじを取り外し、　　　

圧力センサを除ける。
➁電磁弁接続ケーブルを取り外す。

➂電磁弁の＋ねじを外して電磁弁を外し、新しい電磁弁と交
換する。

➃電磁弁接続ケーブルを電磁弁に接続する。
　注）長い方のケーブルを奥の電磁弁に接続する様に接続
　　　ください。

➄電磁弁接続ケーブルをセンサーに接続する。
➅Ｏリングが取り付けられているか確認し、圧力センサを挿

入して＋皿子ねじで固定する。

電磁弁交換手順

➁M�コネクタをボディから外す。
➂＋皿子ねじを２か所外し、センサ、Ｏリングを引き抜く。
➃電磁弁接続ケーブルを外す。

＋皿子ねじ

圧力センサ

電磁弁接続ケーブル

電磁弁接続ケーブル

固定ピン

継手

継手
継手

プッシュイン継手
SC3-T
継手と固定ピンの
セット品になります。

固定ピン

電磁弁接続ケーブル
MC72-C202

電磁弁
CKV010-4E

＋ねじ

＋ねじ

Ｏリング

センサ

Ｏリング
電磁弁接続ケーブル

＋皿子ねじ

➆
➄

➅

➄電磁弁接続ケーブルをセンサに取り付ける。
➅新しい、Ｏリング、センサを取り付け、＋皿子ねじで固定

する。
➆M�コネクタをボディの穴に通して、ナットで固定する。

●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。

NCV2交換用圧力センサ
MVS-���-E-NCV-B

圧力センサ

Ｏリング

➅

電磁弁接続ケーブル

➁

➀➁

➂

➃
➃

➃

➁

➁

➀

●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀電磁弁接続ケーブルを取り外し交換する。
　注）長い方のケーブルを奥の電磁弁に接続する様に接続
　　　ください。

●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。

電磁弁ケーブル交換手順

●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀本体をひっくり返して、マイナスドライバー、ピンセット

などで固定ピンを引き外す。
➁継手を引き出す。

➂新しい継手を奥まで押し込む。
➃固定ピンを奥まで差し込む。固定ピンは左右非対称形状で

すが、左右どちらの向きに挿入しても問題ありません。
注意）継手と固定ピンは正しい位置まで挿入するとカチッと

　　いうクリック感がありますので、そこまでしっかりと
　　挿入してください、正しく挿入できてないと外れてし
　　まう恐れがあります。

供給口、吸込口継手交換方法

注）長い方のケーブルを
　　この電磁弁に接続

注）長い方のケーブルをこの電磁弁に接続

●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。 ●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。

➀➁

➃

➂

➃➂

ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項 ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項
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NCV2

ワイドレンジエジェクタNCV2Series



ワイドレンジエジェクタ 12

ご使用前に必ずお読みください。本カタログの「安全にお使いいただくために」および総合カタログの
「共通注意事項」と「コンバム共通注意事項」本製品の「取扱説明書」も併せてご確認ください。

当社 WEB サイトよりご確認ください。 https://convum.co.jp
当社WEBサイト

内装部品交換方法

・内部保守部品の交換はすべての配線を取り外した状態で作
業を行ってください。予期せぬ誤動作をする恐れがありま
す。装置から取外して行うことを推奨します。

●内装部品交換（カバー取付取外）
➀フィルタ止めねじを回して外す。
➁板金部品を上にスライドさせて外す。
➂カバーをスライドさせる。
注）カバーを完全に外すと本体に戻すのが難しいため、
　　必要な範囲までスライドさせると作業が楽になります。

➃内装部品交換後、カバーをストッパーにあたるまで戻す。
➄カバーの上を持ち上げながら引いて、本体に合致させる。
注意）指やケーブルの挟み込みに気を付けてください。

➅板金部品を取り付ける。
➆フィルタ止めねじで固定する。

注意！

フィルタ
止めねじ

ストッパ

板金部品

M8コネクタ

ナット
対辺10mm

＋皿子ねじ

カバー

➀

➁
➂

➀

➁

➃➂

➃ ➄カバーを持ち上げて引く
　注意）挟み込み注意

➆

➅

フィルタ
止めねじ

板金部品

圧力センサ交換手順
●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀M�コネクタのナットを外す。

●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀圧力センサを固定している＋皿子ねじを取り外し、　　　

圧力センサを除ける。
➁電磁弁接続ケーブルを取り外す。

➂電磁弁の＋ねじを外して電磁弁を外し、新しい電磁弁と交
換する。

➃電磁弁接続ケーブルを電磁弁に接続する。
　注）長い方のケーブルを奥の電磁弁に接続する様に接続
　　　ください。

➄電磁弁接続ケーブルをセンサーに接続する。
➅Ｏリングが取り付けられているか確認し、圧力センサを挿

入して＋皿子ねじで固定する。

電磁弁交換手順

➁M�コネクタをボディから外す。
➂＋皿子ねじを２か所外し、センサ、Ｏリングを引き抜く。
➃電磁弁接続ケーブルを外す。

＋皿子ねじ

圧力センサ

電磁弁接続ケーブル

電磁弁接続ケーブル

固定ピン

継手

継手
継手

プッシュイン継手
SC3-T
継手と固定ピンの
セット品になります。

固定ピン

電磁弁接続ケーブル
MC72-C202

電磁弁
CKV010-4E

＋ねじ

＋ねじ

Ｏリング

センサ

Ｏリング
電磁弁接続ケーブル

＋皿子ねじ

➆
➄

➅

➄電磁弁接続ケーブルをセンサに取り付ける。
➅新しい、Ｏリング、センサを取り付け、＋皿子ねじで固定

する。
➆M�コネクタをボディの穴に通して、ナットで固定する。

●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。

NCV2交換用圧力センサ
MVS-���-E-NCV-B

圧力センサ

Ｏリング

➅

電磁弁接続ケーブル

➁

➀➁

➂

➃
➃

➃

➁

➁

➀

●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀電磁弁接続ケーブルを取り外し交換する。
　注）長い方のケーブルを奥の電磁弁に接続する様に接続
　　　ください。

●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。

電磁弁ケーブル交換手順

●内装部品交換（カバー取付取外）➂まで行ってください。
➀本体をひっくり返して、マイナスドライバー、ピンセット

などで固定ピンを引き外す。
➁継手を引き出す。

➂新しい継手を奥まで押し込む。
➃固定ピンを奥まで差し込む。固定ピンは左右非対称形状で

すが、左右どちらの向きに挿入しても問題ありません。
注意）継手と固定ピンは正しい位置まで挿入するとカチッと

　　いうクリック感がありますので、そこまでしっかりと
　　挿入してください、正しく挿入できてないと外れてし
　　まう恐れがあります。

供給口、吸込口継手交換方法

注）長い方のケーブルを
　　この電磁弁に接続

注）長い方のケーブルをこの電磁弁に接続

●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。 ●内装部品交換（カバー取付取外）➃からの作業を行う。

➀➁

➃

➂

➃➂

ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項 ワイドレンジエジェクタ（NCV�）注意事項

ワイドレンジエジェクタ
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ワイドレンジエジェクタNCV2Series
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https://convum.co.jp/
本社所在地 〒���-����　東京都大田区下丸子 �-�-��
 TEL：��-����-����　FAX：��-����-����

カスタマーサポートセンター（技術相談はこちらへ）

　　   ����-������
シンクウハコンバム

発行　����年��月��日

幅広い供給圧力範囲で必要な真空圧力を発生できる新型ノズル幅広い供給圧力範囲で必要な真空圧力を発生できる新型ノズル

幅広い供給圧力範囲で吸込流量、消費流量の調整が可能に幅広い供給圧力範囲で吸込流量、消費流量の調整が可能に

サイクロンフィルタで吸引した異物を分離し目詰まりを防止サイクロンフィルタで吸引した異物を分離し目詰まりを防止
電磁弁、圧力センサを本体内部に格納、断線や接触を防止電磁弁、圧力センサを本体内部に格納、断線や接触を防止

電磁弁制御機能付き省エネ圧力センサを標準搭載電磁弁制御機能付き省エネ圧力センサを標準搭載

ワイドレンジノズルを搭載

形式番号 定格圧力範囲
[MPa]

到達真空圧力
[kPa]

吸込流量
[L/min(ANR)]

空気消費流量
[L/min(ANR)]

NCV�-�M-�� �.� ～ �.� -�� �� ��

ワイドレンジエジェクタワイドレンジエジェクタ
NCV2 series

CONVUM WEB

NCV2
Vacuum ejector

NCV2NCV2
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